Менисковая линза D=12,50 мм F=25,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150000)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
23,70 мм 
	Радиус R1
23,70 мм 

	Радиус кривизны R2
67,70 мм 
	Центральная толщина CT
2,60 мм 

	Толщина кромки ET
2,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500029 

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=12,50 мм F=50,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150001)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
48,60 мм 
	Радиус R1
45,00 мм 

	Радиус кривизны R2
121,50 мм 
	Центральная толщина CT
2,30 мм 

	Толщина кромки ET
2,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500029 

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=12,50 мм F=75,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150002)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
73,70 мм 
	Радиус R1
66,30 мм 

	Радиус кривизны R2
175,00 мм 
	Центральная толщина CT
2,20 мм 

	Толщина кромки ET
2,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500029 

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=12,50 мм F=100,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150003)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
98,50 мм 
	Радиус R1
89,00 мм 

	Радиус кривизны R2
240,00 мм 
	Центральная толщина CT
2,20 мм 

	Толщина кромки ET
2,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500029 

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=12,50 мм F=150,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150004)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
148,70 мм 
	Радиус R1
133,70 мм 

	Радиус кривизны R2
363,00 мм 
	Центральная толщина CT
2,10 мм 

	Толщина кромки ET
2,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500029 

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=25,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150005)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
22,10 мм 
	Радиус R1
23,70 мм 

	Радиус кривизны R2
64,20 мм 
	Центральная толщина CT
4,80 мм 

	Толщина кромки ET
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=50,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150006)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
47,50 мм 
	Радиус R1
45,00 мм 

	Радиус кривизны R2
120,00 мм 
	Центральная толщина CT
3,70 мм 

	Толщина кромки ET
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=75,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150007)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
73,20 мм 
	Радиус R1
67,70 мм 

	Радиус кривизны R2
183,00 мм 
	Центральная толщина CT
3,30 мм 

	Толщина кромки ET
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=100,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150008)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
99,60 мм 
	Радиус R1
89,00 мм 

	Радиус кривизны R2
240,00 мм 
	Центральная толщина CT
3,10 мм 

	Толщина кромки ET
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=125,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150009)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
123,30 мм 
	Радиус R1
112,00 мм 

	Радиус кривизны R2
304,40 мм 
	Центральная толщина CT
3,00 мм 

	Толщина кромки ET
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 


	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=150,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150010)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
148,90 мм 
	Радиус R1
135,40 мм 

	Радиус кривизны R2
371,30 мм 
	Центральная толщина CT
2,90 мм 

	Толщина кромки ET
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=200,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150011)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
198,40 мм 
	Радиус R1
178,00 мм 

	Радиус кривизны R2
481,40 мм 
	Центральная толщина CT
2,80 мм 

	Толщина кромки ET
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=250,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150012)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
248,70 мм 
	Радиус R1
225,00 мм 

	Радиус кривизны R2
621,00 мм 
	Центральная толщина CT
2,80 мм 

	Толщина кромки ET
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=500,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150013)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
498,70 мм 
	Радиус R1
443,50 мм 

	Радиус кривизны R2
1200,00 мм 
	Центральная толщина CT
2,70 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=38,05 мм F=38,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150014)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
38,05 мм
	Эффективное фокусное расстояние
38,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
34,00 мм 
	Радиус R1
33,60 мм 

	Радиус кривизны R2
81,50 мм 
	Центральная толщина CT
6,00 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=38,05 мм F=50,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150015)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
38,05 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
47,00 мм 
	Радиус R1
46,00 мм 

	Радиус кривизны R2
121,50 мм 
	Центральная толщина CT
5,60 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=38,05 мм F=75,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150016)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
38,05 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
71,80 мм 
	Радиус R1
67,00 мм 

	Радиус кривизны R2
178,00 мм 
	Центральная толщина CT
4,70 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=38,05 мм F=100,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150017)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
38,05 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
97,30 мм 
	Радиус R1
89,00 мм 

	Радиус кривизны R2
236,00 мм 
	Центральная толщина CT
4,30 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=38,05 мм F=150,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150018)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
38,05 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
147,50 мм 
	Радиус R1
136,30 мм 

	Радиус кривизны R2
380,00 мм 
	Центральная толщина CT
3,90 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=38,05 мм F=175,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150019)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
38,05 мм
	Эффективное фокусное расстояние
175,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
172,60 мм 
	Радиус R1
154,40 мм 

	Радиус кривизны R2
410,00 мм 
	Центральная толщина CT
3,70 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=50,00 мм F=50,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150020)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
44,60 мм 
	Радиус R1
45,00 мм 

	Радиус кривизны R2
112,00 мм 
	Центральная толщина CT
8,30 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=50,00 мм F=75,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150021)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
70,80 мм 
	Радиус R1
69,40 мм 

	Радиус кривизны R2
193,20 мм 
	Центральная толщина CT
6,60 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500003 

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=50,00 мм F=100,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150022)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
96,20 мм 
	Радиус R1
89,20 мм 

	Радиус кривизны R2
236,00 мм 
	Центральная толщина CT
5,80 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500003 

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=50,00 мм F=200,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150023)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
197,50 мм 
	Радиус R1
178,00 мм 

	Радиус кривизны R2
478,00 мм 
	Центральная толщина CT
4,50 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500003 

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=50,00 мм F=500,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) без покрытия для CVD-лазер  (150024)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
497,40 мм 
	Радиус R1
443,50 мм 

	Радиус кривизны R2
1200,00 мм 
	Центральная толщина CT
3,90 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500003 

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=12,50 мм F=25,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150025)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
23,70 мм 
	Радиус R1
23,70 мм 

	Радиус кривизны R2
67,70 мм 
	Центральная толщина CT
2,60 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500029

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=12,50 мм F=50,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150026)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
48,60 мм 
	Радиус R1
45,00 мм 

	Радиус кривизны R2
121,50 мм 
	Центральная толщина CT
2,30 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500029

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=12,50 мм F=75,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150027)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
73,70 мм 
	Радиус R1
66,30 мм 

	Радиус кривизны R2
175,00 мм 
	Центральная толщина CT
2,20 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500029

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=12,50 мм F=100,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150028)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
98,50 мм 
	Радиус R1
89,00 мм 

	Радиус кривизны R2
240,00 мм 
	Центральная толщина CT
2,20 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500029

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=12,50 мм F=150,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150029)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
148,70 мм 
	Радиус R1
133,70 мм 

	Радиус кривизны R2
363,00 мм 
	Центральная толщина CT
2,10 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500029

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=25,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150030)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
22,10 мм 
	Радиус R1
23,70 мм 

	Радиус кривизны R2
64,20 мм 
	Центральная толщина CT
4,80 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=50,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150031)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
47,50 мм 
	Радиус R1
45,00 мм 

	Радиус кривизны R2
120,00 мм 
	Центральная толщина CT
3,70 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=75,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150032)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
73,20 мм 
	Радиус R1
67,70 мм 

	Радиус кривизны R2
183,00 мм 
	Центральная толщина CT
3,30 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=100,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150033)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
99,60 мм 
	Радиус R1
89,00 мм 

	Радиус кривизны R2
240,00 мм 
	Центральная толщина CT
3,10 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=125,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150034)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
123,30 мм 
	Радиус R1
112,00 мм 

	Радиус кривизны R2
304,40 мм 
	Центральная толщина CT
3,00 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=150,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150035)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
148,90 мм 
	Радиус R1
135,40 мм 

	Радиус кривизны R2
371,30 мм 
	Центральная толщина CT
2,90 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=200,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150036)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
198,40 мм 
	Радиус R1
178,00 мм 

	Радиус кривизны R2
481,40 мм 
	Центральная толщина CT
2,80 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=250,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150037)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
248,70 мм 
	Радиус R1
225,00 мм 

	Радиус кривизны R2
621,00 мм 
	Центральная толщина CT
2,80 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=25,00 мм F=500,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150038)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
498,70 мм 
	Радиус R1
443,50 мм 

	Радиус кривизны R2
1200,00 мм 
	Центральная толщина CT
2,70 мм 

	Толщина кромки ET,00
2,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=38,05 мм F=38,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150039)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
38,05 мм
	Эффективное фокусное расстояние
38,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
34,00 мм 
	Радиус R1
33,60 мм 

	Радиус кривизны R2
81,50 мм 
	Центральная толщина CT
6,00 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=38,05 мм F=50,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150040)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
38,05 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
47,00 мм 
	Радиус R1
46,00 мм 

	Радиус кривизны R2
121,50 мм 
	Центральная толщина CT
5,60 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=38,05 мм F=75,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150041)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
38,05 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
71,80 мм 
	Радиус R1
67,00 мм 

	Радиус кривизны R2
178,00 мм 
	Центральная толщина CT
4,70 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=38,05 мм F=100,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150042)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
38,05 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
97,30 мм 
	Радиус R1
89,00 мм 

	Радиус кривизны R2
236,00 мм 
	Центральная толщина CT
4,30 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=38,05 мм F=150,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150043)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
38,05 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
147,50 мм 
	Радиус R1
136,30 мм 

	Радиус кривизны R2
380,00 мм 
	Центральная толщина CT
3,90 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=38,05 мм F=175,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150044)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
38,05 мм
	Эффективное фокусное расстояние
175,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
172,60 мм 
	Радиус R1
154,40 мм 

	Радиус кривизны R2
410,00 мм 
	Центральная толщина CT
3,70 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,00 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=50,00 мм F=50,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150045)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
44,60 мм 
	Радиус R1
45,00 мм 

	Радиус кривизны R2
112,00 мм 
	Центральная толщина CT
8,30 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
N/A

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=50,00 мм F=75,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150046)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
70,80 мм 
	Радиус R1
69,40 мм 

	Радиус кривизны R2
193,20 мм 
	Центральная толщина CT
6,60 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500003 

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=50,00 мм F=100,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150047)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
96,20 мм 
	Радиус R1
89,20 мм 

	Радиус кривизны R2
236,00 мм 
	Центральная толщина CT
5,80 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500003 

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=50,00 мм F=200,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150048)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
197,50 мм 
	Радиус R1
178,00 мм 

	Радиус кривизны R2
478,00 мм 
	Центральная толщина CT
4,50 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500003 

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


Менисковая линза D=50,00 мм F=500,00 мм Cеленид цинка (ZnSe) IR2 покрытие для CVD-лазер  (150049)
Используется для минимизации сферической аберрации, что позволяет использовать меньшие фокусные точки и меньше аберраций, чем у плосковыпуклых линз.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
Двухсторонний AR@8~12 мкм 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
497,40 мм 
	Радиус R1
443,50 мм 

	Радиус кривизны R2
1200,00 мм 
	Центральная толщина CT
3,90 мм 

	Толщина кромки ET,00
3,50 мм 
	Применимые монтажные кольца объектива
500003 

	Расчетная длина волны
10,6 мкм 
	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
<3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2 ммX45° 
	


